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奈米移動平台定位技術

本文介紹奈米級精密移動平台的定位技術，研究設計閉迴路二軸短行程微/奈米定位系統，系統主要元件包含以有限元素分析設計具位移放大機構之微/奈米定位平台、壓電致動器、光纖干涉儀量測系統、PC based的閉迴路PID控制系統等，位移機構採用串聯式槓桿位移放大機構，以及ANSYS有限元素分析軟體進行靜態及動態分析。
研究結果顯示，所研製之二軸短行程精密定位平台其位移可達40 μm×55 μm，定位系統具有10 nm之步階定位能力，追蹤誤差大約可控制在10 nm，X軸Yaw最大偏差為6.94〞，Y軸Yaw最大偏差為0.55〞。
